
卡莱特 COB屏校正解决方案方案包括Mica产线自动化校正和 CCM6000科学级校正方案，

为客户提供从源头生产到现场应用、从源到端的校正方案，

卡莱特 CCM6000 科学级校正相机及 Calibration Pro专业校正软件，兼具全新梯度融合算

法、超采样算法、高低亮一起校正、热效应动态校正等多项核心技术，助力实现 COB屏校

正效果全面升级，为客户提供精准、高效、低投入的方案，成为启动 COB校正新的技术引

擎。

卡莱特自研 Mica智能化核心检测装备，集成智能化自动墨色分选、多角度缺陷检测、自动

化校正系统。该系统通过数据和业务管理服务器实时数据云存储，可远程访问，实现根据模

组 UID自动下载系数，自动将系数和模组匹配并写入。


